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Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2024.

MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N° 2379 DE 2 DE OUTUBRO DE 2024

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO,
nomeado nos termos do Decreto Presidencial, de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuicbes regimentais e
tendo em vista o disposto no processo eletrénico n° 23270.002587/2024-92, resolve:

Art. 1° Dispensar a pedido, a partir de 29/08/2024, Hugo Cavour Teixeira da Silva, matricula SIAPE n° 1896648,
ocupante do cargo de Assistente em Administragdo do Quadro Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro,
da fungao de Coordenador da Coordenagao-Geral de Licitagdes, cddigo FG.1, subordinada a Diretoria Adjunta de
Licitagdes e Contratos/DIAP/PROAD/REITORIA;

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacéo, ressalvado o disposto no artigo 1°.
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